
强大的分析和动态成像能力
DSX1000数码显微镜

工业



*为了保证XY的准确度，校准必须由Evident的服务技术人员完成。

智能创新

快速进行缺陷分析，提供有保证的准确度和可重复性*
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从宏观到微观的多种功能
  �多种镜头可供选择，有助于为您的样品找
到合适的放大倍率、分辨率和工作距离

  编码型自由角度观察系统

15  –  18
23 - 28

 
有保证的准确度和精确度可使用
户对结果充满信心
  �使用远心光学系统进行准确测量
  �在所有放大倍率下准确度和可重复性 均
有保证

 
高级测量功能唾手可得
  �改进后的分析功能使DSX1000显微镜成为
一款功能强大、用途广泛的检测工具

  �易于使用的高级功能加快了分析速度

3  –  8
9  –  14

 
多种观察方法一键切换
  �只需按一下按钮，即可快速更换镜头和观
察方法

  �可在任何放大倍率下使用所有观察方法
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从宏观到微观的多种功能

倾斜观察 
(±90°)

XY电动载物台，
可旋转式（±90°）

宽放大倍率
范围：

27X ～ 9637X

显微镜的放大倍率范围为27X ～  9637X，不仅可使您进行高层次、低倍率的概览观察，还可以无缝放大到微米级水平，以进行详细分析。
其大景深和长工作距离可使您灵活地检测较大的样品，而其自由角度观察系统有助于从多个方向对样品进行成像。

最大66毫米
的工作距离
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DSX1000传统数字显微镜

迎接检测挑战

只需一个简单易用的系统即可完成检测。

采用先进的光学系统可在高放大倍率下生成高质量图像。

观察不平整的样品时，不会撞到样品。

可使用同一套系统进行粗略检测和微米级分析
过去，要完成检测，需要使用高倍率和低倍率两种显微镜。
在显微镜之间转移样品不仅耗费时间，还需要进行多次设置调整。

在高放大倍率下生成高分辨率图像

大幅降低碰撞样品的几率

在检测不平整样品时，必须使镜头和样品
保持安全距离，从而避免损坏样品。若要看
到细节，则需要增加放大倍率， 但是这样
通常会造成分辨率变差。

如果您的样品与镜头之间的距离太小， 在
分析过程中物镜可能会碰撞样品，进而可
能会损坏样品。

DSX1000

DSX1000

DSX1000

· �更好的物镜提供更高的分辨率
· 长工作距离
· 大景深
· 镜头更换快速简单

DSX1000

DSX1000
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查看全貌：27X至9637X放大倍率范围
只需按一下按钮，即可无缝切换放大倍率，进行从宏观分析到细节观察等操作。

有关物镜的详细信息，
请参阅第35-36页。

27X

9637X 4819X 2409X

116X 578X

为分析选择理想的镜头
我们的物镜系列包含17种物镜，包括超长工作距离和高数值孔径物镜，有助于灵活获得各种图像。
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大幅降低碰撞样品的几率

兼具高分辨率和长工作距离的物镜
物镜兼具高分辨率和长工作距离，可分析大型、不平整的样品，如汽车和机械部件，而在过去,仅使用一台光学显微镜很难进行这些检测。

SXLOB系列

XLOB系列

0.95的数值孔径可实现出色的分辨率
DSX1000数码显微镜享有光学显微镜头的所有优点。其色差校正功能有助于观察样品中的微小细节。

DSX1000系统具有景深大、工作距离长等特点，有助于观察不平整样品，减少造成样品损坏的几率。

UIS2系列
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在显微镜倾斜或载物台旋转时，共心光学设计可保持良好的视
野，可使您从多个角度观察样品。有了这种灵活性，您不再只能从
上方直接观察样品，从而有助于发现难以察觉的缺陷。

载物台可旋转90度，可使您更灵活地观察样品。

-90° -45° 0° +45° +90°

倾斜观察（±90°）

旋转观察（±90°）

从多角度观察样品
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高分辨率实时图像
借助显微镜先进的图像传感器技术，可以采集到高质量的样品图像。 相机的全局快门可同时曝光整个像素，即使在移动载物台时，也可
生成流畅的实时图像。因此，有助于快速、轻松地完成图像采集工作。

八轴颜色校正
彩色区域分为八个轴，每个部分的颜色可单独调整。这样，您就可灵活地调整颜色，如增强红色或把绿色调得更深。这种色彩调整算法
有助于实现出色的色彩还原效果。

值得信赖的图像

DSX1000系统通过在移动了传感器位置后连续捕获图像的方式，可以获得与三板
相机相同的图像质量。

标准相机 八轴颜色校正

以60 fps的快速帧率实现流畅的实时成像
DSX1000显微镜每秒60帧的快速帧率可捕捉移动样品的清晰图像。

高分辨率成像，逼真的色彩还原
使用相机内置的3CMOS模式，您可以获得色彩还原度高、文件容量小的高分辨率图像。

2    移动至右侧图像1  3CMOS

4    移动至靠右侧的图像3    移动至左下侧图像

未用3CMOS模式 使用了3CMOS模式
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以全新方式观察样品
大幅减少眩光

消除反射

适配器可使光线漫反射，有助于消除眩光，并使圆柱形金属表
面等样品上的斜面变暗。

透过透明介质（如玻璃）观察薄膜表面或物体时，部分表
面会显得非常明亮。将适配器与偏光板一起使用，可以
消除眩光。

未用适配器

未用适配器

使用了适配器

使用了适配器
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一键获取样品的3D图像

使用自动拼接功能快速采集2D/3D图像

观察材料随时间的变化

可快速获取传统光学显微镜无法采集的一系列3D图像。即使样品有很大的不规则性，且部分表面失焦，您也可以一键获取样品的全聚
焦3D图像。

可通过全景视图功能采集大范围的2D/3D图像。 您可以将一系列对焦图像拼接在一起，观察显微镜视场之外的样品。使用高级图像拼
接功能，可以获取任意大小的图像，唯一的限制是电脑的可用内存。

延时成像功能可按预设时间间隔自动记录图像，以便观察材料随时间的变化。

可通过全景视图功能采集大范围的2D/3D图像。您可以将一系列对焦图像拼接在一起，观察显微镜视场之外的样品。 使用高级图像拼
接功能，可以获取任意大小的图像，唯一的限制是电脑的可用内存。
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滑动式物镜切换装置

优化图像观察

操控面板

DSX1000显微镜具有很强的灵活性，有助您更快、更轻松地完成检测流程。改变观察方法非常简单，只需按一下按钮就能在六种观察方
法之间快速切换。

多重预览功能可在多种观察方法下显示样品，从而更容易探测到缺陷。

多种观察方法一键切换
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传统显微镜可能只提供一种或两种观察方法，从而限制了您在样品中观察到的信息。
DSX1000显微镜提供六种观察方法，您可以从中选择适合您应用的观察方法。

传统数码显微镜支持的观察方法

观察方法A 观察方法B 观察方法C

镜头放大倍率A 不支持 不支持 支持

镜头放大倍率B 不支持 不支持 支持

镜头放大倍率C 支持 有条件支持 有条件支持

快速切换镜头节省了时间

更换光学显微镜的镜头可能很麻烦，而且有些照明方法可能不被支持。 在DSX1000系统中更换镜头既快捷又简单：只需点击一下按钮，
即可在六种观察方法之间切换。

快速切换镜头附件，放大倍率会自动更新。
有六种观察方法可供选择，只需点击一下按钮，即可在六种方法之间切换。

DSX1000
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明场 偏斜 暗场 MIX 偏光 微分干涉

明场：同轴照明 偏斜：照明调节 微分干涉：棱镜调节

轻松访问常用功能

快速切换观察方法

使用照明控制旋钮快速进行光学调节

多功能操控面板使分析变得快速而简单。操控面板上，观察和图像采集功能分区排列，无需使用鼠标即可轻松访问。操控面板有助您更
快地完成分析，同时减少疏忽和错误。

传统数码显微镜对于每个镜头使用哪种照明方法都有限制。而使用DSX1000数码显微镜时，只需点击一下操控面板上的按钮，即可在
六种观察方法之间进行切换。

DSX1000显微镜无需使用鼠标，只需转动照明控制旋钮，即可轻松微调照明。

2D或3D图像采集、拼接和 
图像改善功能 对焦调节照明控制 

更改观察方法
缩放调节 

移动旋转式载物台

根据工作流程布置按钮
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尝试6种观察方法，选出适合的观察方法
只需点击一下相应的按钮，即可显示在某种观察方法下捕获的样品图像。 您可以尝试6种不同观察方法，从中选出适合您样品的观察方
法，而且设置会自动配置，以便在所选观察方法下生成优质图像。

样品A 样品A

与样品A相似
的样品

与样品A相似
的样品

采集条件随每幅图像保存。仅需单
击，即可重新加载这些条件。

快速检索图像采集条件，
进行高效分析。

检索以前使用过的观察条件
采集图像时，系统会记录采集图像的条件。通过点击图像，可以调用这些条件，从而方便了用户使用相同的条件和设置观察样品。
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适合于平面样品
镜面上的划痕在镜面的衬托下显得很暗，更容易被观
察到。

专为偏光样品而设计
通过正交排列两个偏光滤镜的方式，可使您根据样品
的偏光特性，看到鲜明的对比和颜色。

增强样品的轮廓形貌
这种方法通过缩小光学元件的孔径光阑来增强对比
度，让您能够看到鲜明、生动的图像。明亮的部分看起
来更亮，而暗的部分看起来更暗。

适用于探测划痕和类似缺陷
散射光或反射光斜射在样品表面，可突出显示灰尘、划
痕和其他异物。灰尘和划痕在视场中显得非常明亮。

光照来自镜头周围的环形照明
通过将暗场（DF）的探测能力和明场（BF）的可视性相
结合，轻松探测到传统显微镜难以发现的划痕和缺陷。

可视化纳米级的不平整表面、异物、划痕和其
他缺陷
通过这种方法，您可以观察到纳米级的表面不平整性。
这种方法非常适用于晶圆、薄膜、LCD ACF和玻璃表面
的检测。

增强样品表面的不平整度
使用这种方法，只需从一个方向照射光线，即可增强表
面的不平整度。这种方法适用于表面不平整或起波纹
的样品和切削纹。

BF（明场） PO（偏光）

DIC（微分干涉）OBQ（偏斜）

对比度增强DF（暗场）

MIX（BF+DF）内置观察方法
在明场（BF）、偏斜（OBQ）、暗场（DF）、
MIX（BF+DF）、简易偏光（PO）、微分干涉（DIC）六种观察方法之间
轻松切换，并同时实现对比度增强效果。这种灵活性有助于用户
处理几乎任何显微镜检测任务。

BF DF MIX
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使用微分干涉方法更轻松地观察划痕

使用偏光方法评估样品的应力

划痕等缺陷在明场方法下难以观察，但在微分干涉方法下可轻松观察到。

微分干涉：可发现在明场观察方法下无法看到的划痕。

偏光：根据样品的偏光特性，可通过对比度和颜色确认各部分的
应力。

明场：无法观察到样品表面的不平整性。

明场：无法观察样品的应力大小。

集成电路尖端

注塑产品
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单个镜头最大支持10倍变焦比。

使用滑动式物镜切换装置快速改变放大倍率

快速切换镜头附件

快速电动光学变焦

您可同时在变焦头部安装两个物镜，只需滑动镜头即可快速改变
放大倍率。

您可以快速切换物镜，以找到检测所需的适当放大倍率。更换镜
头后，放大倍率和视场信息会自动更新。

转动操控面板上的旋钮可进行光学变焦。光学变焦头使用单个物
镜即可实现多种放大倍率。全电动式光学变焦有助于消除手动设
置变焦时常见的错误。

前镜头 后镜头

一步式镜头附件更换

单镜头附件 双镜头附件

通过滑动镜头来快速改变放大倍率

旋钮

快速、轻松地改变放大倍率
对于某些数码显微镜，您需要更换物镜来调整放大倍率。这一过程可能较慢，可能每次都需要拆下相机电缆并重新启动软件。在此过程
中，您可能会丢失感兴趣区域，不得不花时间重新定位到正确的位置。
DSX1000数码显微镜可让您轻松、快速地将放大倍率从宏观范围切换到微观范围，从而大幅降低了丢失目标的几率。
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了解样品上的观察位置

使用ROI缩放功能放大指定区域

即使在缩放模式下，系统也会在整个图像中显示当前观察的区域，因此用户不会迷失方向。

观察实时图像时，可指定要放大区域的位置和大小，将其放大。通过指定区域，可以快速接近测量点区域。

如果要放大此区域进行全屏观察，请移动黄色框并单击。这样，电动载物台和变焦功能会共同完成图像调整。
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显微镜的远心光学系统可让您获得非常精准的测量结果，而有保证的准确度和精确度可使您对结果充满信心。

有保证的*准确度和精确度让您对结果充满信心

*为了保证XY准确度，校准工作必须由Evident的服务技术人员完成。
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即使显微镜的测量精确度在出厂时得到了保证，这些结果也可能在安装后发生变化。

现场校准

有保证的测量精确度，让您对测量结果充满信心。

现场校准可确保进行可靠的测量。

DSX1000

DSX1000

有保证的测量精确度

可信的测量结果
许多普通数码显微镜和光学显微镜的精确度无法保证。

许多显微镜都不提供校准证书

通常没有校准证书

9 μm?

11 μm?
10 μm

数值不确定 数值精准

DSX1000 系统具有测量准确度

DSX1000 系统提供校准证书

？
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DSX1000数码显微镜
（远心光学系统）

高精度测量
使用传统显微镜对较高样品进行成像时，可能会出现会聚效应，即物体的大小可能因焦点不同而看起来不同。这种效应导致难以进行
准确的测量。DSX1000系统的远心光学系统消除了这种效应，从而可获得更高的测量准确度。

同一个视场中的左边缘和右边缘的大小不相同。 同一个视场中的左边缘和右边缘的大小相同。

在焦点上方和焦点下方测量图像中两点之间的距离时，结果可能会有所
不同。

在焦点上方和焦点下方测量图像的结果相同。
and below focus.

非远心光学系统 远心光学系统

普通镜头

图像尺寸不同。

使用普通镜头时，部分目标表面可
能被不平整性遮盖。

使用远心镜头时，目标表面
未被不平整性遮盖。

图像尺寸相同。

远心镜头

焦点下方 焦点下方

远心镜头在视场中心和边缘处亮度相同。使用远心镜头时，即使因调节焦点而垂直移动样品，图像尺寸（放大倍率）也不
会变化。这种光学系统可使您正面捕获整个样品的图像，从而可提高测量精确度。

什么是远心光学系统？

焦点上方 焦点上方

传统数码显微镜
（非远心光学系统）
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有保证的准确度和可重复性

在您的工作环境中提供有保证的测量性能

在所有放大倍率下都能提供有保证的测量准确度和可重复性，确
保您获得可靠的测量结果。

当您购买DSX1000系统时，技术人员会在您的现场进行校准，以
保证系统的精确度与出厂时相同。

测量目标：1.00 mm标准刻度

测量次数 测量结果

1 1.0 mm

2 1.02 mm

3 0.99 mm

4 1.01 mm

5 1.0 mm

6 1.0 mm

7 0.99 mm

测量次数 平均值

7 1.00 mm

可重复性

准确度

可重复性和
准确度

各种证书

校准样品

确保精准测量
为了进一步降低测量精确度的波
动，需要对物镜和放大倍率进行
校准。通常，此过程较为耗时，但
是可以通过自动校准功能进行快
速、轻松的校准设置。

•若要获得证书，校准工作必须由Evident的专职服务人员完成。
•Evident签发校准证书。
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高级功能唾手可得

3D分析应用程序
PRECiV支持3D线条轮廓测量、高级3D测量，以及由DSX1000使用选配的PV-3DAA所采集的3D图像的表面粗糙度分析。图像从PRECiV 
DSX自动传输到3D分析应用程序。

PRECiV DSX

高级测量功能

PRECiV是我们工业显微镜和配件的成像平台。PRECiV DSX是专用的数码显微镜版本，可为图像采集、定量2D/3D测量、图像分析和高
级材料解决方案提供快速、高效的检测工作流程。该软件功能强大，易于使用，提供10种语言。
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高级功能简化了分析过程
一键式轮廓测量
轮廓测量

轮廓测量功能通过在图像中待测位置上任意绘制测量线的方式显示表面轮廓。 还可测量任意两点之间的阶差、宽度、横截面积和半径。 
与接触式测量工具不同的是，测量位置的设定非常简单。测量线和点可在图像上标记，因此即便非常小的区域也能够进行准确测量。

自动提取测量点
轮廓辅助工具
可通过指定特定位点的最大/最小值点、两条线的交点、圆柱体中心或球心，确定所需的测量线。在所获取的数据中指定一个位点时，可
根据指定条件自动提取特征点，从而减少了人为误差。

自动提取特征点
测量辅助工具

待测点可使用最高值点、最低值点、中间值点和/或平均值点进行准确指定。确定了测量点后，就会自动采集测量数据。

测量表面轮廓上最高点和最低点之间的
台阶高度差
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在采集的数据中指定高度参考点和用作对比目标的测量点，可以
量化参考点和测量点之间的最大、最小和平均阶差。 指定的点可
被保存并在以后加载，因此该功能非常适合重复测量。

比较与参考平面的高度
台阶高度测量

通过/不通过判断、磨损前后的形状（高度）差异、表面积和体积等
差异，可以通过直观和定量的方式进行确认。只需点击一下，即可
对齐XYZΦ数据的位置，从而轻松分析表面形状的差异。

以直观和定量的方式确认数据差异
差异测量

通过使用Ra和Rz参数对线和表面粗糙度进行定量测量，可以轻
松了解样品的表面状况。

表面粗糙度测量
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颗粒分布（在滤膜上提取到的颗粒）

颗粒分布
测量颗粒的物理特性是许多行业中的常见任务，通常也是许多产品制造中的关键参数。颗粒分布材料解决方案可根据颗粒的尺寸、直径、面积、颜色和
延伸率等形态特征对颗粒进行分类，并以图形方式显示颗粒分布情况。分类栏可使用颜色代码标注，以便更好地理解结果。

主要特性 
· �一幅或多幅图像中颗粒的计数

（电动解决方案）
· �根据从大量选项中选定的维度

进行分类
· �根据用户的标准对结果进行编

码和验证

典型应用
· �溶解速率反应性（如催化剂、片剂）
· �悬浮稳定性（如沉积物、油漆）
· �给药效果（如哮喘吸入器）
· �质地和手感（如食品成分）
· �外观（如粉末涂料和油墨）

主要特性
· �测量铁素体-珠光体比率（蚀刻样品）

和石墨分布（非蚀刻样品）
· �使用标准图表测量蠕状石墨的分布
· �从多个标样中选择

典型应用
· �所有铸铁样品（要求高强度、可铸性

等的金属部件）

铸铁解决方案
（球墨铸铁中的球状石墨）

石墨球化率评估
这种解决方案可自动评估铸铁样品（球墨铸铁和蠕墨铸铁）的石墨球化率和含量。 石墨结节的形态、分布和大小可根据EN ISO 945-1:2018、ASTM 
A247-17、JIS G 5502:2001、KS D 4302:2006、GB/T 9441-2009、ISO 16112:2017、JIS G 5505:2013、NF A04-197:2017和ASTM E2567-16a（仅用于球
化率）标准进行分类。此解决方案还有助于确定铸铁横截面中的铁素体-珠光体比率。

测厚解决方案
（钢制品上油漆和底漆的横截面）

层厚测量
可以使用最短距离或平行方法测量垂直于中性纤维的层厚度。用户现在可以测量边界平整或不平整的层。层厚测量软件计算每层的平均值、最大值和最
小值以及统计数据。层边界可通过自动探测、魔杖或手动模式指定。单个测量值可在后续添加或删除。

主要特性
· �使用自动、魔杖和手动测量模式选

择不同的相
· �使用中性纤维作为参考层进行层

的自动测量
· �灵活选择多个点或间距

典型应用
· �CVD、PVD、等离子喷涂涂层
· �阳极氧化层
· �化学沉积和电镀沉积层
· �聚合物、涂层和漆层

应用解决方案（可选项）
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自动化功能助力轻松完成工作流程

DSX1000显微镜的自动多点采集和测量功能使您的分析从始至终都更加高效。

1. �为多点采集定义并创建位置列表
在样品上或通过导入位置文件进行交互式位置登记。对齐样品，
使其始终回到同一位置。使用多种对焦方法自动获取给定位置
的图像（单帧、多帧、3D堆栈）。

3. �存储和调用观察条件
观察条件会与每张图像一起自动存储。还可以保存和调用设备设置，以获得可重复的观察条件。 

多重定义列表

进行检测和测量 基于模板立即输出报告

4. �在Microsoft Office 365中自动生成分析报告
报告中包含的所有操作和过程都可以保存为模板。在进行重复测量时，使用相同的模板有助于确保报告和用户之间的一致性。

2. �使用位置列表注册的自动图像处理
选择了处理方法后，电动载物台会自动移动到每个注册位置并
执行分析。采集的图像会自动保存到您的网络。

３

1 2

4
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利用人工智能技术轻松分析复杂图像

采用TruAI技术的PRECiV DSX软件提供超越经典算法的图像分析。您可以将受过训练的神经网络应用于您的样品，以获得更高的重现
性，进行更可靠的分析。可选择语义或实例分割方法来改进神经网络训练，让您只需一步就能处理困难的应用。

PRECiV TruAI技术还支持实时AI，使用经过训练的神经网络（推理）在实时图像上探测到样品中的缺陷。*作为选项，PRECiV TruAI技术
还可以对实时图像上识别出的缺陷进行计数。**

实时AI
*使用可选的神经网络训练模块。 
**使用可选的计数和测量或专用材料解决方案（相分析、颗粒分布、孔隙率）。
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半导体/电子元件

印制电路板（PCB）装配件

晶圆布线

电容器横截面 连接器引脚的3D图像

晶圆

连接器引脚

电路板横截面

同轴电缆
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汽车/金属

汽车线圈 腐蚀的汽车保险丝

汽车LED末端 汽车继电器

插塞接头的终端

发动机气门横截面 断裂表面 散热片
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材料/化学

树脂模塑产品

螺丝杆

聚酯纤维

凹凸纹镀金
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其他分析应用

印刷表面 甲虫

蜡光纸

甲虫橡胶填料

叶子

太阳能电池

珠子
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型号 入门型 倾斜型 高分辨率型 高端型

　　

特点 具备基础功能，操作简便易行 适用于分析形状不规则的样品
可生成高分辨率图像 

以进行高级分析
提供多种观察方法， 

可分析各种类型的样品

标准设备 显微镜电动变
焦头

通用型变焦头
   *DIC：微分干涉
   *景深扩展
   *高分辨率3CMOS模式

  

标准型变焦头   
观察方法
   BF：明场
   DF：暗场
   OB：偏斜
   MIX：MIX
   POL：偏光

   

显微镜机架
倾斜式机架（±90°）    
正置式机架    

载物台

可旋转式电动XY轴载物台（±90°）  
电动XY轴载物台    
手动XY轴载物台  

操控面板    
软件 应用软件

基本交互式测量、3D线条轮廓测量和简单3D测量、2D线条轮廓测量、高级交互式测量，（包括自动边缘检测和辅助线）、神经网
络标签、实时AI、离线EFI、离线全景、图像增强滤镜

其他
校准样品

   
控制器PC/显示器

选配件 透射照明    

适配器
散射适配器    
消除反射适配器    

软件

3D分析应用程序    
计数和测量    
神经网络训练    
材料解决方案    
自动边缘测量    
颗粒分析    
球体/圆柱体表面角度分析    
实验管理助手软件*

（多数据分析功能）    
其他 物镜盒    

DSX1000数字显微镜型号

 : 标配　 : 选配

*使用智能实验管理器时，请使用获取的图像。
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系统示意图

PC

Basic software
PRECiV DSX

(Optional software)
Edge detecting measurement software
OLS50-S-ED
Particle analysis software
OLS50-S-PA
Sphere/cylinder surface angle 
analysis software 
OLS50-S-SA
Experimental total assist software 
OLS51-S-ETA

3D Analysis Application 
PV-3DAA
Count and Measure
PV-S-CM
Neural Network Training
PV-S-NNT
Material SolutionsDisplay monitor

Console
DSX10-CSL

Console

Tilting frame
DSX10-TF

Upright frame
DSX10-UF

Microscope
frame

Rotatable motorized
XY stage
DSX10-RMTS

Manual stage
U-SIC4R2

Motorized XY stage
DSX10-MTS

Rotatable wafer holder
BH2-WHR43

Wafer holder plate
U-WHP2 Stage plate

U-MSSP4

Stage

Adaptor for manual stage
DSX10-MSTAD

Universal zoom head
DSX10-UZH

Standard zoom head
DSX10-SZH

Zoom head

Lens attachment
 for XLOB
(Two pieces as one set)
DSX10-LAXL

Lens attachment for UIS
(Three pieces as one set)
DSX10-LAUIS

Super long working 
distance objective lens
DSX10-SXLOB1X
DSX10-SXLOB10X 

Long working 
distance objective lens
DSX10-XLOB3X
DSX10-XLOB10X
DSX10-XLOB20X
DSX10-XLOB40X 

UIS2 objective lens
MPLFLN5XBDP
MPLFLN10XBDP
MPLFLN20XBDP
MPLFLN50XBDP
LMPLFLN10XBD
LMPLFLN20XBD
LMPLFLN50XBD

UIS2 objective lens
MPLAPON50X
MPLFLN1.25X
MPLFLN2.5X

Adapter
BD-M-AD

Objective

Super long working 
distance objective lens
DSX10-SXLOB3X 

Storage case
DSX10-LC
(Three pieces of lens attachments)

Control box

Control box
DSX10-CB

Diffused illumination adaptor
for DSX10-SXLOB1X/10X
DSX10-DIAD1X10X 

Polarized illumination adaptor
for DSX10-SXLOBX
DSX10-POAD 

Diffused illumination adaptor
for DSX10-SXLOB3X
DSX10-DIAD3X 

Option

Calibration sample
DSX-CALS-HR

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT 
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物镜型号 工作距离
（mm） 数值孔径 视场

（μm）

DSX10-SXLOB1X 51.7 0.03 19,200 - 2,740

DSX10-SXLOB3X 66.1 0.09 9,100 - 910

DSX10-SXLOB10X 41.1 0.20 2,740 - 270

DSX10-XLOB3X 30.0 0.09 9,100 - 910

DSX10-XLOB10X 30.0 0.30 2,740 - 270

DSX10-XLOB20X 20.0 0.40 1,370 - 140

DSX10-XLOB40X 4.5 0.80 690 - 70

MPLFLN1.25X 3.5 0.04 17,100 - 2,190

MPLFLN2.5X 10.7 0.08 10,200 - 1,100

MPLFLN5XBDP 12.0 0.15 5,480 - 550

MPLFLN10XBDP 6.5 0.25 2,740 - 270

MPLFLN20XBDP 3.0 0.40 1,370 - 140

MPLFLN50XBDP 1.0 0.75 550 - 55

MPLAPON50X 0.35 0.95 550 - 55

LMPLFLN10XBD 10.0 0.25 2,740 - 270

LMPLFLN20XBD 12.0 0.40 1,370 - 140

LMPLFLN50XBD 10.6 0.50 550 - 55

物镜
20X 40X 100X 200X显示器上的放大倍率

27–193x

386–3855x

193-1927x

386–3855x

193-1927x

96-964x

386–3855x

193–1927x

58–578x

193–1927x

58–578x
●在镜头和样品之间提供长工作距离

高分辨率、长工作距离物镜

高性能、高数值孔径（NA）物镜

●提供高分辨率和长工作距离

●实现纳米级高性能观察

超长工作距离物镜

34-241x

53–482x
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物镜型号 工作距离
（mm） 数值孔径 视场

（μm）

DSX10-SXLOB1X 51.7 0.03 19,200 - 2,740

DSX10-SXLOB3X 66.1 0.09 9,100 - 910

DSX10-SXLOB10X 41.1 0.20 2,740 - 270

DSX10-XLOB3X 30.0 0.09 9,100 - 910

DSX10-XLOB10X 30.0 0.30 2,740 - 270

DSX10-XLOB20X 20.0 0.40 1,370 - 140

DSX10-XLOB40X 4.5 0.80 690 - 70

MPLFLN1.25X 3.5 0.04 17,100 - 2,190

MPLFLN2.5X 10.7 0.08 10,200 - 1,100

MPLFLN5XBDP 12.0 0.15 5,480 - 550

MPLFLN10XBDP 6.5 0.25 2,740 - 270

MPLFLN20XBDP 3.0 0.40 1,370 - 140

MPLFLN50XBDP 1.0 0.75 550 - 55

MPLAPON50X 0.35 0.95 550 - 55

LMPLFLN10XBD 10.0 0.25 2,740 - 270

LMPLFLN20XBD 12.0 0.40 1,370 - 140

LMPLFLN50XBD 10.6 0.50 550 - 55

我们的镜片加工系统 我们的高级工程师发展项目获得了黄丝带奖章
我们创建了一个自动镜片加工系统，以提供尽可能高质量的光学器件。
因此，我们现在能够加工精度为1/10,000 mm的高精度镜头。

*放大倍率数值基于27英寸显示器，1:1显示，图像放大率为100%
*DSX10-SXLOB1X、3X、10X和DSX10-XLOB3X不支持偏光观察。
*MPLAPON50X不支持暗场和MIX观察。
*MPLFLN1.25X、2.5X支持BF和OBQ观察。
*视场：长宽比为1:1对角线。

2018年，我们因开发出可将物镜加工至2 µm高精度的先进方法而荣获黄
丝带奖章。作为该项目的一部分，资深工程师在镜片制造的艺术和科学方
面对年轻的工程师进行指导。

500X 1000X 3000X 6000X 10000X

964–9637x

386–3855x

193-1927x

964–9637x

964–9637x

386–3855x

193-1927x

96-964x

771–7710x

386–3855x

193–1927x

58–578x

193–1927x

58–578x

53–482x
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主机技术规格
技术规格

DSX10-SZH DSX10-UZH

光学系统

光学系统 远心光学系统
变焦比 10X（电动）
变焦放大方式 电动
校准 自动
镜头附件 快速切换编码型镜头附件可自动更新放大倍率和视场信息
最大综合倍率（27英寸显示器上，1:1显示，100%图像放大） 9,637X
工作距离（W.D.） 66.1–0.35 mm

准确度和可重复性 
（X-Y平面）

准确度*1 ± 3%
可重复性3σn-1 2%

可重复性（Z轴）*2 可重复性σn-1 1 μm

相机

图像传感器 1 / 1.2英寸，235万像素彩色CMOS
冷却 珀尔帖冷却
帧率 60 fps（最大）
低 960 × 600（16:10）
中 1600×1200 (4:3) /1920×1080 (16:9) /1920×1200 (16:10) /1200×1200 (1:1)
高（像素位移模式） 2880 × 1800（16:10）
超高（像素位移模式） 5760 × 3600（16:10）
3CMOS模式（高质量） 不提供 提供（仅限高模式和超高模式）

照明
彩色光源 LED灯
寿命 60000小时（设计值）

观察

BF（明场） 标准
OBQ（偏斜） 标准 

DF（暗场）
标准

LED四分区环形照明

MIX（明场+暗场）
标准

BF + DF同时观察
PO（偏光） 标准
DIC（微分干涉） 不提供 标准
对比度增强 标准
景深扩展功能 不提供 标准
透射照明 标准*3

聚焦
对焦 电动
行程 101 mm（电动）

物镜 DSX10-SXLOB DSX10-XLOB UIS2

物镜

最大样品高度 50 mm 115 mm 145 mm
最大样品高度（自由角度观察） 50 mm
齐焦距离 140 mm 75 mm 45 mm
镜头附件 集成有物镜 提供
综合倍率（27英寸显示器上，1:1显示，100%图像放大） 27–1927x 58–7710x 34*4–9637x
实际视场 19,200 μm–270 μm 9,100 μm–70 μm 17,100 μm–50 μm

适配器
散射适配器（选配件） 提供 不提供
消除反射适配器（选配件） 提供 不提供

镜头附件 可安装物镜数量 最多1个（附件和镜片集成在一起） 最多2个
物镜盒 可存放3个镜头附件

载物台 DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2

载物台

XY载物台：电动/手动 电动（带旋转功能） 电动 手动

XY行程
行程优先模式：100 mm × 100 mm 

旋转优先模式：50 mm × 50 mm
100 mm × 100 mm 100 mm × 105 mm

旋转角度
行程优先模式：±20° 
旋转优先模式：±90°

不可用

显示旋转角度 图形用户界面 不可用
承重 5 kg 1 kg

机架 DSX-UF DSX-TF
Z轴行程 50 mm（手动）
倾斜观察 不可用 ±90°

倾斜角度显示 不可用 图形用户界面
倾斜方式 不可用 手动，固定/松开手柄

全系统 正置式机架系统 倾斜式机架系统
重量（机架、观察头、电动载物台、显示器和操控面板） 43.7 kg 46.7 kg
功耗 100–120V / 220–240 V，1.1 / 0.54A，50 / 60Hz

显示器 27英寸平板显示器
分辨率 1,920（H）× 1,080（V）

*1 需要由Evident或代理商的技术人员进行校准。为保证XY的准确度，需要用DSX-CALS-HR（校准标样）进行校准。
*2 使用20倍或更高倍率的物镜时。*3 需要使用选配件DSX10-ILT。

*4 使用MPLFLN1.25X时的综合倍率
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EVIDENT公司已通过ISO14001认证。
有关认证注册的详细信息，请访问https://www.olympus-ims.com/en/iso/
EVIDENT公司已通过ISO9001认证。
所有公司及产品名称均为其各自所有者的注册商标和/或商标。
�本产品信息说明册中描述的性能特征和其他参数值基于截至2024年4月的评估，如有更改，恕不另行通知。
本产品信息说明册中的信息（包括保证的准确度）均基于Evident设定的条件。详细信息，请参阅《指导手册》。
PC机显示器上的图像为模拟图像。
规格和外观如有变更，恕不另行通知，制造商不承担任何责任。

Evident公司
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japan

定制解决方案

拓展显微镜的检测能力
DSX1000数码显微镜的精确性和易用性使其成为众多工业检测应用的上佳选择，而其定制选项则提供了更大的灵活性。具体的检测很
少是标准的，而定制的DSX1000显微镜可以为您的应用和工作流程提供所需的功能。

超越标准
• 更大的载物台，用于大型和重型样品
• 在不降低图像质量的前提下，为高大样品提供更大空间
• 增加了观察模式，如荧光观察
• 提供许多其他定制选项

要了解DSX1000定制解决方案的更多信息，请通过以下网址联系我们：
www.olympus-ims.com/contact-us


